EOviko Zvotnpa Awamiotevong A.E.

<SYD

Mapaptnua F1/11 tou MiotortointikoL Ap. 862-4

EITIXHMO IIEAIO EOAPMOI'HY tng AIAITIIXTEYXHX

TOL

Epydactnpiov ATOYETELOTIG AKPOKEPALIOD

mge

Ymnpeoiag Epyactnplrakov AvaAvcenv Anoyétevong (Y.E.A.A.)

me

E.YAAIIL A.E.

YAwa /TIpoidvta
vmofaAAopeva g
SoKiun

Tomnot Soxip®y / Metpodpeveg 1610TNTEG

Epappolopeveg pébodon /
X PN OOTIOI0VHEVES TEXVIKEG

XNHIKEG AOKIHEG

Abdpota Kot vypa
Blopnyavika
anofAnta

1. TIpoa610p10HOG OAKOV OOPOVHEVRV
otepenv (TSS)

EAOT EN 872:2005

2. TIpooS10p1opOG XNHIKA HMOITOVHEVOD
o&uyovou (COD)

ISO 15705:2002

3. ITpoodiopropdg pH

EAOT 658:1983

4. IIpoaSiopropog Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe,
Hg, Ni, Pb, Se kon Zn

Kwdikdg pebddov AI15070E5
Eowtepikn pébodog mov Paagifeton otig
APHA 3030K kot ISO 17294-2

5. ITpooéiopiopdg Bloynpikd Amontodpevou
O&vydvou (BOD)

Kwdikdg pebdédov AI15070E3
Eowtepkn pébodog mov Baoileton otnv
APHA 5210D 23" ek§

6. ITpoadiopiopdg OAKoD PwaEOpoOL

Kwéikdg pebdédov AIT5070E5

Eowtepikn pébodog mov Baagifeton otig 011G
APHA 3030K 23" ekd. kon ISO 17294-
2:2016

7. IIpoadiopiopog Amaov kot EAaiwv

Kwéikdg pebdédov AIT5070E10
Eowtepikn) pebodog mov Baoifeton otnv
APHA 5520G 23" k.

8. ITpoodiopiopdg BoAepotnTog

Kwéikog pebosov AIT5070E14
Eowtepikn péBodog mov Baoileton otnv
HACH 8195

9. TTpooSiop1op6Gg HAEKTPIKIG
Aywylpotrag

EAOT 27888:1993

10. ITpoodiopiopdg OAkod Alwtou

Kwéikdg pebodov AT15070E8
Eowtepikn pébodog mov Bacifeton otnv
EAOT EN ISO 20236:2022

YeA. 1 amd 2
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YA /TIpoiovia ToOnol SoKIp@V / MeTpodpeveG 110TNTEG Epappolopeveg pébodor /
vnofaAAopeva og X P OLHOTIOIOVEVEG TEXVIKEG
SoK1um

YAwa TIpoidvia
vmofaAlopeva g

Tomnot Soxip®y / Metpovpeveg 16010TNTEG

Epappolopeveg pébodor /
X PN O1OTIOI0VHEVES TEXVIKEG

SoKiun
Mikpofroroyikég AoKIpEG
1. Aviyvevon kot Katapétpnon konpavadav | APHA 9222D, 23" exé.
KoAofoaxtnploeldov
, 2. Aviyveuon Kal KATAPETPTOT OAKOV EPA 1604:2002
Eﬁséepyaopsva koAoBaktnploeidaov ko E.coli
Adpata

3. Aviyveuaon Kol KATAETPTOT| EVIEPOKOKMDV

ISO 7899-2:2000

Tomnog a&loAdynong : Movipeg Eykataotaceig tov Epyastnpiov, 080 IIpomovtidog, Néog MwAog
Apanetoavag, 18755 Kepatoivi, EAAaSa.
E&ovoiodotnpévor vevBuvol vroypagng : A. EAevOepravog, N. Ayyehaxng, B. Kappipng,
I'. Baot avtwvorovAov, A. I'kaykioodn, E. Toaxipn.
To napov [edio Aamiotevong aviikadiotd to avtiotoyyo nponyodpevo pe nuepopnvia 06.06.2025.

To IMotonomTikd Awamiotevong pe Ap 862-4 katd EAOT EN ISO/IEC 17025:2017 woyvel péxpt 03.03.2030.

Abnva, 27.06.2025

YeA. 2 amd 2

Kwvotavtivouv Evdyyehog -~AndotoAog
AlevBovav Zoppoviog tov E.XY.A.
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